


南网北京院涂胶显影机密封圈及过滤器采购技术要求
1.产品/服务技术规格
1.1基本要求
按照IGCT本项目需采购全自动涂胶显影机配套密封圈及DIW过滤器（0.2μm）等备件，所有备件均为设备原厂指定配套产品，确保备件与IGCT芯片平台涂胶显影设备的完全适配性，满足IGCT表面钝化工艺中涂胶、曝光、显影等核心环节的设备运行及工艺实施要求，保障设备真空密封、流体过滤等关键功能稳定，避免非原厂备件适配性不足导致的设备故障、工艺精度下降等问题。
1.2性能指标
本次采购备件包含Tank密封圈、真空密封圈、Spin Chuck密封圈、热盘/AD盘盖密封圈（两款）、DIW Filter（0.2μm），各备件核心性能需满足以下要求，且无挥发性杂质、无有害成分析出，避免对显影液、清洗液等工艺流体造成污染，影响IGCT表面钝化工艺的图形精度及产品良率：
各类密封圈：具备高真空密封性能，耐常温至80℃工况环境，密封性能稳定，无变形、渗漏等问题，适配设备对应部位（显影液/液罐、Spin Motor、Spin Chuck、热盘/AD盘盖）的密封需求，满足设备长期连续运行的工艺环境要求；
DIW Filter（0.2μm）：适配工艺流体管路过滤需求，过滤精度稳定为0.2μm，可有效拦截管路中颗粒污染物，保障去离子水的洁净度，耐常温至80℃工况环境，无析出物，与设备流体管路完全适配，无泄漏、堵塞等问题。
表1.1 密封圈及过滤器规格
	序号
	名称
	规格/物料号
	数量
	核心用途

	1
	Tank密封圈
	4.42.00067
	4个
	显影液罐密封

	2
	真空密封圈
	5.81.02046
	8个
	Spin Motor密封

	3
	Spin Chuck密封圈
	5.81.21077
	6个
	Spin Chuck部位密封

	4
	热盘/AD盘盖密封圈
	3.21.00314
	12个
	热盘/AD盘盖密封

	5
	热盘/AD盘盖密封圈
	3.21.00059
	20个
	热盘/AD盘盖密封

	6
	DIW Filter 0.2μm
	4.15.00519
	1个
	设备工艺流体管路过滤


2.质量保证
2.1质量标准：供应商产品出厂标准。
2.2质量控制：供应商应提供产品合格证。
2.3所有备件需符合设备原厂的产品生产标准及质量检验规范，为原厂全新正品，非原厂及非授权供应商提供的产品，采购人有权拒收且不承担任何责任。
3.交付要求
3.1交付时间：90天。
3.2交付地点：产品或服务应交付至[北京市怀柔区杨雁东一路8号]。
3.3包装和运输：产品应按照规定的包装标准进行包装，并采用合适的运输方式。
4.售后服务
4.1保修期：产品到货验收时如有质量不合格，需提供免费退换服务。
4.2技术支持：供应商应提供产品使用及维护方法。



